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摘要(译)

位置检测系统具备：探测体，其设置有永磁体和产生交变磁场的磁场发
生部；多个检测线圈；引导用磁场发生装置，其相对于检测线圈而言配
置在探测体的检测对象区域的相反侧，具有产生探测体的引导用磁场的
磁场发生源和使磁场发生源的位置和姿势中的至少一个变化的驱动机
构，该引导用磁场发生装置的至少一部分包含产生干扰磁场的导电体；
校正值计算部，其基于前一次计算出的探测体的位置和姿势中的至少一
个以及导电体的位置和姿势中的至少一个，来计算用于对各检测线圈检
测出的交变磁场的强度的测定值进行校正的校正值；磁场校正部，其使
用校正值来对测定值进行校正；以及位置计算部，其基于测定值来计算
探测体的位置和姿势中的至少一个，其中，校正值计算部还使用最新的
探测体的位置和姿势中的至少一个来计算校正值。
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